
 
Bachelor-/Master-/Diplomarbeiten 

 
Im Bereich MEMS/NEMS 

Mikroelektromechanische und Nanoelektromechanische Systeme 
 
 
 

• Charakterisierung einer Ionenstrahlätzanlage 
• Herstellung feiner und feinster freitragender Strukturen 

(Mikro- bis Nanometer) mit optischer Lithografie, 
Elektronenstrahllithografie, Aufdampf- und Ätzverfahren 

• Messung von Resonanzfrequenzen im Bereich von 
einigen MHz bis hin zu GHz 
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